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(54) Vakuumpumpe

(57) Die Erfindung betriffte eine Vakuumpumpe (1)
mit einem Gaseinlass (2), einem Gasauslass (3), und mit
einer Seitenkanalpumpstufe (4), welche ein in Drehung
versetztes Laufrad (400, 400’) mit einem Rand (403) und
wenigstens einer Schaufel (402, 402’; 420;450) umfasst,
wobei die Schaufel eine in Bewegungsrichtung nachei-

lende Rückseite (405) mit einer Außenkante (408) auf-
weist. Um die Vakuumkennwerte bei einfacher Herstell-
barkeit zu verbessern, schlägt die Erfindung vor, dass
die Schaufel an der Außenkante der Rückseite eine Fase
(406; 416; 456) aufweist.
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